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適用於 REVO-2 的高精度結構化
光線量測測頭

REVO® 條紋測頭 (RFP1) 為非接觸式結構化光線感測器，適用

於 REVO 系統，可於無段定位 5 軸 CMM 平台上高度精準量測

表面拓撲。

RFP1 可加強 REVO 系統的多感測器功能，目前提供可交換的觸

覺掃描、點觸發式、表面粗糙度，以及非接觸式結構化光線及影

像測頭。

RFP1 測頭模組可檢測自由曲面及複雜的幾何結構，迅速以高點

密度提供表面資料補償。測頭將條紋圖形投射到零件表面，透過

相機擷取條紋圖形變化，以建立 3D 表面資料點雲。

自動曝光控制可為不同的表面材料、色彩及紋理提供補償，確保

提供最佳資料結果，無需霧面塗層。

有別於其他非接觸式結構化光線系統，RFP1 條紋測頭不需要參

考原點，就能由 REVO 系統自動將不同補償的資料拼接在一起。

兩種新型軟體工具提供易於使用的檢測規劃及數位化功能。RFP 
檢測規劃器工具可用於路徑規劃，以及從 CAD 產生 DMIS 工件

程式；RFP 數位化工具則可收集零件資料，無需 CAD 模型作為

逆向工程程序的一部分。

主要優點

無可比擬的特徵接觸能力的多感測器系統

RFP1 資料會在單一座標框架中自動拼接，無需使用參考原點，並與所有其他 REVO-2 感測器資料結合在一起，在單一 CMM 上實現

最高的零件檢測能力。

自動曝光補償

可為不同材料、表面色彩及紋理提供自動補償，無需霧面塗層，確保提供最佳資料結果。

易於使用的檢測規劃及數位化軟體

RFP 檢測規劃器工具可迅速輕鬆地從 CAD 產生 DMIS 工件程式，而 RFP 數位化工具則可收集零件資料，無需 CAD 模型作為逆向工

程程序的一部分。
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規格

RFP1

視野 50 mm x 50 mm

景深 20 mm

停駐 160 mm

旋轉能力
A 軸（源自 REVO-2） +120° / -5°

B 軸（源自 REVO-2） 無段定位

XY 點密度（解析度） 65 μm

測頭模組重複性（平面） 4 μm (2σ)

測頭模組精度（平面位置誤差） 9 μm

量測形狀誤差（平面） 15 μm RMS

等速掃描 50,000 點/秒

安裝 磁性連接

感測器類型 1/1.8 吋 CMOS 感測器

投影機類型 固定正弦過濾光學尺

照明 波長 450 nm 的藍色 LED

操作模式
3D 表面點擷取
2D 影像量測

測頭座 僅限 REVO-2

交換架連接埠相容性 VPCP

交換架 建議使用 MRS2

軟體相容性
UCCsuite 5.6 以上版本
MODUS 1.11 以上版本

整合 I++ DME 通訊協定

重量 530 g

操作溫度範圍 +10°C 至 +40°C

量測規格範圍 20°C ± 2°C

儲存溫度範圍 -25˚C 至 +70˚C

操作濕度 0% 至 80%（非冷凝）

校正標準件 FA10

輸出 點雲資料檔案 (.xyz)


